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Guayaquil, 06 de octubre del 2004 ÑO 

Señor 
Lenín Iván Paredes Navas MS 16271 - Y. 02 
Ciudad.- 

De mi consideración: 

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la 
compañía SEGURIDAD TECNICA AEREA Y MARITIMA, MARATEC C. LTDA., 
celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como Presidente de la compañía 
por el período de CINCO AÑOS. Usted reemplazará en el cargo al señor Jeffrey 
Mardo Robalino Robalino, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 07 de mayo 

del 2004, 

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación 

legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, a falta o 
ausencia del Gerente General subrrogándolo en sus funciones. 

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 02 de junio del 
2000, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero. .Aycart 
Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de julie 
del 2000. 

Atentamente, 

Gu 'o Mora 

Seéretario ad-hoc de la Junta 

Acepto el cargo de Presidente de la compañía SEGURIDAD TECNICA AEREA Y 
MARITIMA, MARATEC C. LTDA. 

     

  

Guayaquil, 06 del octubre del 2004 

Lenin Iván Paredes Navas 

C.C.: 0916728348 

Domicilio: Guayaquil 
Nacionalidad: Ecuatoriana.- 

   



REGISTRO MERCANTIL 
CANTON GUAYAQUIL 

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento 
de PRESIDENTE de la compaña SEGURIDAD 

TECNICA AEREA Y MARITIMA, MARATEC C. LTDA., a 
favor de LENIN IVAN PAREDES NAVAS, a foja 
121.595, Registro Mercantil número 18.685, Repertorio 
número 29.470.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento 
a foja 51.677 del Registro Mercantil de 2.004, al 

margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de 

Octubre del dos mil cuatro.-    
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